SIKORA

PURITY CONCEPT Systems Technology To Perfection

Bile?ken, Hammadde Boyas? ve Geri doni?dm Endustrilerinin farkl? gereksinimleri igin geli?tirilen, SIKORA’n?n
modiler PURITY CONCEPT Sistemleri, en yuksek malzeme kalitesi ve dengeli siirecleri garanti etmektedir.

Peletlerin, pullar?n ve filmlerin/teyplerin denetimi ve
analizi

Esnek tasar?m ve guclu teknolojiler

PURITY CONCEPT Sistemlerinin devrim niteli?indeki modelleriyle SIKORA, kendi sistemlerinin ¢ok yonlui
potansiyelin, offline denetim ve plastik malzemenin denetimi i¢in sunmaktad?r. Uygulamaya gore sistemler, réntgen
teknolojisiyle (X), veya optik sensorlerle (V) donat?Im??t?r ve lretim s?ras?nda veya 50 pm’den itibaren numune
testi ve kirlenme alg?lamas? icin kullan?labilir. Entegre teknolojiler sz konusu oldu?unda SIKORA, kablonun yan?
s?ra hortum ve boru endistrisinde sahip oldu?u y?llar? a?k?n deneyimi ortaya koymaktad?r.

Ozellikler

Olgme Prensibi * PURITY CONCEPT X: X-???n? teknolojisi
PURITY CONCEPT V: Optik CMOS Line Renkli kamera tarama

Uygulama Peletler, pullar, filmler / bantlar, tabakalar ve enjeksiyon kal?p parcalar?

Alg?lanabilir Kirlilik PURITY CONCEPT X: metalik, homojensizlikler, ¢capraz kirlilik
PURITY CONCEPT V: saydam olmayan malzemelerde siyah noktalar, ?effaf malzemedeki
kirlilik

En Kiicuk Alg?lanabilir Kirlilik Boyutu X-??2?n?: 50 um (kiip 3D), 50 x 50 x 50 um
Optik: 50 pm (kare 2D), 50 x 50 pm

Cal??abilir cevre s?cakl??? / pelet +10 - +40 °C

s?cakl???

Arayuzler usB
?ste?e ba?l?: LAN

Gig¢ kayna?? PURITY CONCEPT X: 230 V AC (alternativ 100 V AC oder 115 V AC) + 10%, 50/60 Hz
PURITY CONCEPT V: 100 - 240 V AC * 10 %, 50/60 Hz

Boyutlar PURITY CONCEPT X: 1,309 x 831 x 1,882 mm (tekerlekler harig)

PURITY CONCEPT V: 1,090 x 575 x 921 mm
(geni?lik x yikseklik x derinlik)

PURITY CONCEPT X (Réntgen teknolojisi)

PURITY CONCEPT X, rontgen teknolojisine dayanmaktad?r ve ?effaf, opak veya siyah pelet ve pullarda
kirlenmeyi veya kusurlar? alg?lar ve analiz eder. Modiler konsept tasar?m? sayesinde renkli filmler ve teypler
de denetlenebilir.

PURITY CONCEPT V (optik sensorler)

PURITY CONCEPT V, optik sensorlere dayanmaktad?r ve ?effaf, opak pelet ve pullarda kirlenmeyi veya
kusurlar? alg?lar ve analiz eder. Moduler konsept tasar?m? sayesinde renkli filmler ve teypler de
denetlenebilir.



SIKORA

Avantajlar?n? i
vanta z Technology To Perfection

¢ En yuksek malzeme kalitesi ve dengeli Uretim sireci
e Farkl? analiz gereksinimleri icin moduler konsept (pelet, pul, film/teyplerin denetimi)

¢ Offline operasyon
e X-ray veya optik denetleme

Teknik Makale

X-ray scanner for pellet, flakes and film inspection and analysis



https://sikora.net/en/x-ray-scanner-for-pellet-flakes-and-film-inspection-and-analysis/

